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Uchwyt przetwornika piezoelektrycznego

zuwlaszcza do aparatury ultradZwickowej

Udzielono patentu z mocg od dnia 18 sierpnia 1954 r.

Wynalazek dotyczy uchwytu przetwornika piezo-
elektrycznego zwlaszcza do aparatury ultradiwie-
kowej.

W dotychczas znanych urzadzeniach tego rodzaju,
w celu zabezpieczenia przetwornika przed $ciera-
niem sie¢ na powierzchniach metalowych, stosuje
sie nakrecane denko ochronne, co posiada te nie-
dogodno$é, ze energia ultradZwiekowa jest dodat-
kowo przez to denko thumiona i odbijana przed
wprowadzeniem do badanego materialu.

Niedogodno$¢ te usuwa niniejszy wynalazek, po-
legajacy na zastosowaniu w uchwycie przetworni-
ka piezoelektrycznego zamiast wspomnianego den-
ka ochronnego — pierécienia, umieszczonego tak,
7e promieniujagca powierzchnia jest odslonieta.

Wpynalazek jest blizej wyjasniony przy pomo-
cy rysunku, przedstawiajacego pionowy przekr6j
uchwytu przetwornika piezoelektrycznego.

Na uchwyt 2 przetwornika 3 jest nakreeony za-
miast denka pierécieni I, wskutek czego powierzch-
nia promieniujaca tego przetwornika piezoelektry-
nego 3 jest calkowicie odstonieta, lecz nie moze
si¢ zetkna¢ z powierzchnia badanego materialu,

*) Wlasciciel patentu oswiadczyl, ze twoérca wy-
nalazku jest inz. mgr Jerzy Wehr.

lub przedmiotu 4, gdyz miedzy tym przedmiotem
4, a przetwornikiem 3 znajduje si¢ cienka warstica
oliwy 5. Odleglo§¢ miedzy badanym przedmiotem
4, a przetwornikiem 3 jest regulowana za pomoca
wspomnianego pierécienia ochronnego 1.

Zastrzczenia patentowe

1. Uchwyt *prz¢ twornika piezoelektrycznego, zwla-
szcza do «paratury ultradZwieko  ej, znamienny
tym, ze na uchwyt (2) przetwornika piezoelek-
trycznego (3) jest nakrecony piersciefi ochronny
(1) tak, Ze pouierzchnia promieniujgca tego
przeticornika jest odsltonieta.

Uchwyt wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ie
piersciefi (I) jest obliczony tak, ze miedzy
powierzchnia promieniujaca przeétwornika (3),
a badangm materialem lub przedmiotem (4) zcaj-
duje si¢ zawsze pewna przestrzefi.
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Uchwyt wedlug zastrz. 11 2, znamlenny tym,

ze miedzy przetwornikiem (3) a badangym przed-
miotem (4) znajduje si¢ warstwa oliwy (5).
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